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Dr inz. Olgi Iwasinskiej-Kowalskiej

Informacje podstawowe

Niniejszq recenzje opracowano na podstawie pisma Pani prof. dr hab. Natalii Golnik - Dziekana Wydziatu
Mechatroniki Politechniki Warszawskiej z dn. 14.10.2019. wraz z pismem Pani Dziekan otrzymatem, takze
w wersji elektronicznej nastepujace dokumenty:

1.

Kopie pisma sekretarza Centralnej Komisji ds. Stopni i tytutow - Pana dr hab. Bronistawa Sitka z dn.
06.09.2019 r. skierowane do Dziekana Wydziatu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (nr BCK-VI-
L-8867/2019) informujace o powotaniu Komisji habilitacyjnej, w celu przeprowadzenia postepowania
habilitacyjnego dr inz. Olgi Iwasinskiej-Kowalskiej;

Whiosek kandydata z dn. 09.04.2019 o przeprowadzeniu postepowania habilitacyjnego w Dziedzinie
Nauk Technicznych, w dyscyplinie Inzynieria Mechaniczna- skierowany do Centralnej Komisji ds.
Stopni i Tytutow;

Zatgczniki do ww. wniosku:

Zatacznik nr 1 — dane umozliwiajace dane z wnioskodawcg;

Zalgcznik nr 2 — kopia dyplomu nauk technicznych;

Zatacznik nr 3 - autoreferat w j. polskim przedstawiajacy spis dorobku i osiggnie¢ naukowych habilitantki
Zatacznik nr 4 - wykaz publikacji stanowigcy osiagniecie naukowe, dorobek dydaktyczny
i popularyzatorski oraz informacje o wspétpracy miedzynarodowe habilitantki;

Zalgcznik nr 5 autoreferat w j. angielskim: Sumary of Professional Accomplishments;

Zatacznik nr 6 teksty publikacji wechodzace w skiad jednotematycznego cyklu publikacii;

Zatacznik nr 7 o$wiadczenia o procentowym wkiadzie w powstanie poszczegolnych publikacji;
Zatacznik nr 8 — wykaz cytowani publikacji wg bazy Web of Science potwierdzajacy liczbe cytowani
prac habilitantki oraz indeks H.

2. Podstawy prawne przygotowania recenzji

Przygotowujac niniejsza recenzje, jako podstawe prawng przyjeto:

1.

2

Ustawe z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie
sztuki. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011r. w sprawie kryteriow oceny
osiggnie¢ osoby ubiegajacej sig 0 nadanie stopnia doktora habilitowanego. (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz.
1165).

Rozorzadzenie Ministra nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 3 pazdziernika 2014r. w sprawie
szczegotowego trybu i warunkéw przeprowadzania czynnosci w przewodzie doktorskim, w postepowaniu
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habilitacyjnym oraz ww postepowaniu o nadanie tytutu profesora. (Dz.U. z dnia 14 pazdziernika 2014 r. poz.
1383).

3. Krétka charakterystyka osoby habilitantki:
Dr inz. Olga Iwasinska-Kowalska urodzita sie 04.06.1975r. w Warszawie. W roku 1999 ukonczyta studia
magisterskie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, na kierunku ksztafcenia Mechanika
i Budowa Maszyn, w specjalnosci Metrologia i Systemy Jakosci. Po studiach rozpoczeta w roku 2001 prace,
jako asystent na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w Zaktadzie Metrologii i InZynierii
Jakosci. W roku 2005 na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej mgr inz. Olga Iwasinska-
Kowalska uzyskata stopien naukowy dr nauk technicznych, w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn,
w specjalnosci Metrologia Geometryczna, na podstawie pracy doktorskiej pt. ,Interferencyjna, bezstykowa
metoda pomiaru dtugosci wzorcow koncowych”. Promotorem tej rozprawy byt dr hab. inz. Marek Dobosz,
a recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. nadzw. dr hab. inz. Ryszard Jabtonski i prof. nadzw. dr
hab. inz. Czestaw tukianowicz.
Habilitantka po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowata prace, jako adiunkt na Wydziale Mechatroniki
Politechniki Warszewskiej.
Zainteresowania i wieloletnia dziatalno$¢ naukowa dr inz. Olga Iwasinskiej-Kowalskiej skupione sg wokoét
problematyki pomiaréw geometrycznych, w obszarze wykorzystania zjawiska interferencji w systemach
pomiarowych charakteryzujacych si¢ duzg doktadnoscig oceny wymiarow. Zaréwno praca doktorska
habilitantki, jak tez projekty badawcze, w ktorych uczestniczyta, dotyczg tej tematyki. Niezwykle wazng
okolicznoscia, ktéra umozliwia nadal rozwéj naukowy i dydaktyczny dr inz. Olgi Iwasinskiej-Kowalskiej jest
to, ze jest ona czionkiem aktywnego zespotu naukowego dziatajacego w Politechnice Warszawskiej. Zespot
ten utworzony i kierowany przez prof. dr hab. niz. Marka Dobosza od wielu lat zajmuje sie zagadnieniami
pomiaréw interferencyjnych czesci maszyn, a w szczegolnosci wzorcow koncowych wymagajacych duzej
dokfadnosci oceny. Dzigki pracy w tym zespole oraz wiasnej aktywno$ci naukowej, habilitantka brata udziat
w latach 2005-2008 w kilku projektach badawczych dotyczacych pomiaréw interferencyjnych. W latach
2002-2005 opublikowata, jako wspotautor prac 10 w czasopismach oraz materiatow konferencyjnych, po
uzyskaniu stopnia doktora — dr inz. Olga Iwasinska-Kowalska opublikowata 27 autorskich lub
wspoéfautorskich, z czego w 7 opublikowata w czasopismach z listy A, za5 8 w czasopismach z listy
B MNiSW.

4. Ocena osiagniecia naukowego w formie cyklu publikacji powigzana tematycznie pt. ,Metody
stabilizacji przestrzennej wiazki lasera”.

4.1. Krétka charakterystyka osiggniecia naukowego

Osiggnieciem naukowym przedstawionym we wniosku habilitantki jest cykl powigzanych tematycznie

publikaciji dotyczacych metody stabilizacji przestrzennych wigzki lasera stosowanych w interferometrach do

pomiaréw diugosci. Cykl publikacji skiada sie z siedmiu publikacji naukowych, w tym pieciu publikacji

zawartych w bazie Journal Citation Reports (JCR), jednej pracy znajdujacej sie na liscie B MNiSW oraz

jednego wynalazku potwierdzonego udzielonym przez UP RP patentem. Osiggnigcie to dotyczy ogoinie

rzecz ujmujgc nastepujacych zagadnien:

1. Przedstawienia metody zastosowania zmiany wiasciwosci elementu optycznego {j. klina o zmiennym
wspotczynniku zatamania lub kacie tamigcym Klin;

2. Analizy metod z zastosowaniem elementu przemieszczanego mechanizmu obejmujgcego odchylanie
zwierciadta klina obrotowego o zmiennym kacie.

W wyniku przeprowadzonej analizy badanych metod sformutowano istotne opracowane wnioski:

a) Opracowano nowg, oryginaing metode, ktéra umozliwia starowanie wigzka lasera z wykorzystaniem klina
powietrza charakteryzujacym sig zmiennym wspoiczynnikiem zatamania. Ten wspoiczynnik jest
kontrolowany poprzez zmiane ci$nienia powietrza. Ta nowa metoda umozliwia uzyskanie wysokiej
rozdzielczosci odchylen wigzki lasera, ktora jest uzyskana przez sterowanie przemieszczenia elementu
sprezajgcego, niewymagajacego precyzyjnych przemieszczen. Ta wysoka rozdzielczo$c¢ jest osiggaina



zmienno$cig czutosci, ktora jest mozliwa do uzyskania przez zmiany objetosci poczatkowej przez zmiane
powietrza;

b) Przedstawiono propozycje sterowania wigzkg lasera wykorzystujac zmiang odchylania zwierciadta, ktére
uzyskuje sie za pomocg sterowania niskim napieciem ptaskiego odksztalcanego elementu
piezoelektrycznego. Taki zaproponowany uktad moze doprowadzi¢ do osiagniecia duzej rozdzielczosci
(20nrad), co jest znacznym osiggnigciem analizowanych uktadéw w stosunku do obecnie powszechnie
stosowanych metod, ktére umozliwiajg osiggniecie rozdzielczosci 1 um rad. Zaproponowana rozwiazanie
umozliwia niepowstawanie histerezy pomiarowej i z tego wzgledu nie wymagane jest stosowanie sprzezenia
zwrotnego, ktére powinno by¢é uzywane w sterownikach piezoelektrycznych obecnie wykorzystywanych,
zbudowanych ze stosow elementéw piezoelektrycznych.

c) Wykazano, ze przez zastosowanie klina cieczowego do stabilizacji przestrzennej lasera do pomiarow
przemieszczen pozwolito udowodnié, ze ten klin charakteryzujacy sie o zmiennym kacie, ktéry umozliwia
osiggniecie przydatnego zakresu pomiarowego 0,1 mrad. przy zapewnieniu rozdzielczosci pomiarowej 100
nano rad, co jest akceptowalne do celéw praktycznych. Ponadto wykazano, ze wystepujg ograniczenie tej
metody wynikajace przede wszystkim z funkcjonowania zastosowanego sterownika piezoelektrycznego.
Ustalono, ze klin o matym kacie tamigcym i dos¢ matym kacie padania wigzki lasera ma mozliwos¢
zapewnienia odchylenia katowego wigzki zapewniajac przy tym wymagany zakres pomiarowy
z zachowaniem oczekiwanej rozdzielnosci pomiarowej z wystarczajagcym pasmem przenoszenia
czestotliwosci na potrzeby sterowania wigzki.

d) W wyniku wykonanych badan — podano propozycje uktadu optycznego czujnika stuzacego do pomiaru
odchylenia katowego wigzki lasera. Wykorzystany czujnik byt zbudowany w postaci interferometru
zawierajacego kostke dzielaca $wiatta oraz pryzmatu naroznych i prostokatnych. Taki ukfad interferometrow
ograniczat wymogi dotyczace adjustacji w dwdch kierunkach liniowych i jednego katowego, co jest
znacznym osiggnigciem w stosunku do obecnie stosowanych, proponowanych ukfadow, w ktorych wigzka
lasera przemieszcza sie w ptaszczyznie. Taki uktad charakteryzuje sie blisko zerowg roznicg drogi
optycznej. Taka wiasciwos¢ jest szczegolnie korzystna ograniczajgc do minimum wplyw zmiennych
warunkéw otoczenia. Dlatego opracowana koncepcje wykorzystata do zbudowania nowego czujnika
pomiarowego mikro-odchylen wigzki lasera.

Nalezy nadmieni¢, Zze habilitantka wszystkie opracowane rozwigzania zweryfikowata poprzez
przeprowadzenie badan eksperymentalnych, ktore potwierdzity przy tym ich przydatnos¢ techniczna,

4.2. Praktyczne wykorzystanie wynikow badan
Praktyczne wykorzystanie zrealizowanych wynikow badan jest catkowicie uzasadnione. Wynika ono przede
wszystkim z tego, Zze ocena doktadno$ci pomiaréw interferencyjnych ma wazne znaczenie w budowie
i eksploatacji maszyn, a zwlaszcza do kontroli maszyn pomiarowych i uzytkowych. Zbudowanie
oryginalnych uktadéow pomiarowych pozwala na podwyzszenie doktadnosci pomiardw, przy zastosowaniu
petnej spojnosci pomiarowej.

4.3. Sugestie i uwagi dyskusyjne

Wydaje sig, ze prowadzone w Politechnice Warszawskiej z udziatem habilitantki prace dotyczace pomiarow
interferencyjnych mogg by¢ w przyszioci dalej rozwijane i doskonalone. W dalszych badaniach, moim
zdaniem zwroci¢ wiekszg uwage na rozszerzenie kontaktéw z producentami interferometrow pod katem
wykorzystania opracowanych ukfadéw do zmian konstrukcyjnych i technologicznych. Szkoda, ze
habilitantka nie przedstawita konkretnych wynikéw prac teoretycznych i praktycznych pod katem
zwigkszenia zakresow pomiarowych przy duzej rozdzielczosci pomiaréw i wptywu stabilizacji wigzki lasera
na niepewno$¢ pomiaréw interferometra.

4.4, Podsumowanie i koicowa ocena osiggniecia naukowego
Podsumowujgc osiagniecie naukowe habilitantki moge stwierdzi¢, ze opracowata ona interesujacq
koncepcje pozwalajacg na zwigkszenie zakresu pomiarowego i zwiekszenie rozdzielczosci pomiarowej
interferometru, ktére majg duze znaczenie w ocenie metrologicznej maszyn pomiarowych i uzytkowych.
Wyniki tych badan zostaly ujete w sprawozdaniach wykonanych projektow NCBR. W opracowanym

3



osiggnieciu naukowym brak jest zaproponowania dalszych kierunkéw badan prowadzacych do rozwoju
oceny dokfadnosci pomiaréw w warunkach przemystowych. Nalezy nadmieni¢, ze przedstawione do oceny
osiggniecie naukowe drinz. Olai lwasinskiej-Kowalskiej zostaty potwierdzone wybranymi projektami NCBR,
co stanowi znaczny wptyw w rozwdj dyscypliny naukowej Inzynieria Mechaniczna.

5. Zestawienie i ocena osiagnie¢ naukowych habilitantki oraz Jej uznanej aktywnosci naukowe;.

5.1. Publikacje lub inne osiggniecia wchodzace w sktad osiggniecia naukowego.

Cykl publikacji potaczonych tematycznie pt. , Metody stabilizacji przestrzennej wigzki lasera” zostat udokumentowany
ponizszym wykazem:

[11 Iwasinska-Kowalska Olga: Air wedge with variable refractive index for precise laser beam steering in a smalll
range, w: Applied Optics, Optical Society of America, vol. 57, nr 6, s. 1417-1423. 2018

[2] Iwasinska-Kowalska Olga: A system for precise laser beam angular steering, w: Metrology and Measurement
Systems, Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation, vol. 21, nr 1, s.
27-36. 2014

[3] Iwasinska-Kowalska Olga: Stabilisation of a laser beam with a liquid filled wedge with variable angle w Optik,
vol. 185, s, 692-698, 2019

[4] Iwasinska-Kowalska Olga: Liquid-filled adjustable optical wedge applied for deflection of the laser beam, w:
Advanced Mechatronics Solutions / Jablonski Ryszard, Bfezina Tomas (red.), Advances in Intelligent Systems
and Computing, Springer, s. 319-322. 2016

] Dobosz Marek, Iwasinska-Kowalska Olga: Interference method for ultra-precision measurement and
compensation of laser beam angular deflection, w: Applied Optics, Optical Society of America, vol. 53, nr 1,
s. 111-122. 2014

[6] Iwasinska-Kowalska Olga: Liquid-filled adjustable optical wedge applied for deflection of the laser beam, w:
Advanced Mechatronics Solutions / Jablonski Ryszard, Biezina Tomas (red.), Advances in Intelligent
Systems and Computing, Springer, s. 319-322.2014

[7] Dobosz Marek, Iwasiniska-Kowalska Olga: Sposéb pomiaru odchylen katowych wigzki laserowej i
interferometr do pomiaru odchylen katowych wigzki laserowej, Wynalazek, Numer patentu:
PAT.219676, 2013.

5.2. Autorstwo lub wspétautorstwo publikacji naukowych nie wchodzace w sktad osiagniecia naukowego:

1 Dobosz Marek, Kozuchowski Mariusz, Sciuba Marek, Iwasinska-Kowalska Olga, Wozniak Adam: Interferometric

. Set-Up for Measuring Thermal Deformations of Precision Construction Elements, w: Metrology and Measurement
Systems, Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation, vol. 24, nr 2, s.
241-254, 2017 .

2. Dobosz Marek, Iwasinska-Kowalska Olga, A new method of non-contact gauge block calibration using a fringe-

counting technique: I. Theoretical basis, Optics & Laser Technology vol. 42, s. 141-148, 2010 r.

3. lwasinska-Kowalska Olga, Dobosz Marek: A new method of noncontact gauge block calibration using the fringe

counting technique: II. Experimental verification, w: Optics & Laser Technology, vol. 42, nr 1, s. 149-155, 2010 r.

4. |wasinska Olga, Wptyw pradu zasilania na koherencje czasowa wielomodowej diody laserowej, Elektronika

Konstrukcje Technologie Zastosowania, tom 6, SIGMA NOT, s. 172-174, 2008 r.

5. Iwasinska Olga, Ograniczenie koherencji czasowej wielomodowej diody laserowej przeznaczonej do detekcii

zerowej rownicy drég optycznych w interferometrze do pomiaru przemieszczenia, Przeglad Elektrotechniczny, tom

5, s. 146-149, 2008 r.

6. Iwasinska-Kowalska Olga, Doktadno$¢ wyznaczenia promieni zaokraglenia profilometrem stykowym, PAK

Pomiary Automatyka Kontrola, nr. 1, vol. 56, s. 20-22. 2010 .

7. Olga Iwasinska-Kowalska, Metrologiczne podejscie do doboru narzedzia pomiarowego; Pomiary Automatyka

Robotyka nr 11/2014, 97-101, 2014 r



5.3. Autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiagniecia projektowego, konstrukcyjnego lub
technologicznego

- nie przedstawiono

5.4. Udzielone patenty miedzynarodowe lub krajowe

- Dobosz Marek, Iwasinska-Kowalska Olga: Sposob pomiaru odchylen katowych wigzki laserowej i interferometr do
pomiaru odchylen katowych wigzki laserowej, Wynalazek, Numer patentu: PAT.219676, 2013 r., Wkiad
w opracowaniu koncepcji mozliwych realizacji uktadu.

- Dobosz Marek, Iwasinska Olga: Sposob bezwzglednego pomiaru diugosci i ukiad do bezwzglednego pomiaru
diugosci, PAT.200760, 2008 r., Patent przyznany po doktoracie

5.5. Wynalazki i wzory uzytkowe i przemystowe, ktoére uzyskaly ochrone i zostaly wystawione na
miedzynarodowych i krajowych wystawach lub targach
- brak informacji
5.6. Autorstwo lub wspotautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach
miedzynarodowych lub krajowych innych niz znajdujacych sie w bazach JCR.
1. Iwasinska Olga, Wplyw pradu zasilania na koherencje czasowg wielomodowej 100% diody laserowe;j,

Elektronika Konstrukcje Technologie Zastosowania, tom 6, SIGMA NOT, s. 172-174, 2008r.

2. lwasinska Olga, Ograniczenie koherencji czasowej wielomodowej diody laserowej przeznaczonej do detekci
zerowej rownicy drog optycznych w interferometrze do pomiaru przemieszczenia, Przeglad Elektrotechniczny,
tom 5, s. 146-149, 2008 r.

3. Zaba Mariusz, Iwasinska Olga, System do stabilizacji temperatury w przestrzeni pomiarowe;j
interferometru; Pomiary Automatyk Kontrola; nr 9 bis; s. 593-596; PAK; 2007 .

4. lwasinska-Kowalska Olga, Doktadno$¢ wyznaczenia promieni zaokraglenia 100 % profilometrem stykowym,
PAK Pomiary Automatyka Kontrola, nr. 1, vol. 56, s. 20-22. 2010 .

5. Olga Iwasinska-Kowalska, Metrologiczne podejscie do doboru narzedzia 100% pomiarowego; Pomiary
Automatyka Robotyka nr 11/2014, 97-101, 2014 r.

5.7. Autorstwo lub wspoétautorstwo opracowan zbiorowych, dokumentacji prac badawczych i ekspertyz

1. Zastosowanie nowej ultra precyzyjnej metody pomiarowej do budowy kompaktowego czujnika mikro—
odchylen katowych oraz systemu stabilizacji kierunku wigzki Swiatta emitowanej przez laser, 2015/18
NCBiR PBS 243968

2.Opracowanie i zastosowanie wysokiej doktadnosci metod pomiarowych do optymalizacii konstrukcji wag
laboratoryjnych o ultra wysokiej rozdzielczosci, 2013/16 NCBiR PBS2/B6/16/2013

3. Opracowanie przenosnego przyrzadu do badania charakterystyk metrologicznych gtowic stykowych
stosowanych we wspdirzedno$ciowych maszynach pomiarowych i obrabiarkach 2010/13 NCBiR NR01-0014-10
12010

4. Urzadzenie do interferencyjnego bezstykowego pomiaru diugo$ci wzorcow koncowych — kierownik, gtowny
wykonawca 2006/07 MNiSZW 3 T 10C 023 30

5. Opracowanie metod badania doktadno$ci uniwersalnych urzadzen do pomiaru odchytek ksztattu i
potoZenia elementow mechanicznych. 2003/06 KBN, 5 T 07D 008 25

6 Opracowanie metody korekcji promienia koncowki pomiarowej w skaningowych pomiarach

wspotrzednosciowych MNiSW nr N N505 406934 2008/2010



5.8. Sumaryczny impact factor wedtug listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem
opublikowania:

10,446 (z uwzglednieniem udziatéw 6,197)
Liczba cytowan publikacji wediug bazy Web of Science (WoS): 35
Indeks Hirscha wedtug bazy Web of Science (WoS): 4

5.8. Kierowanie miedzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udziat w takich
projektach

- patrz pkt. 5.7.
5.10. Krajowe i miedzynarodowe nagrody za dziatalnos¢ naukowa:

Nagroda zespotowa Rektora Il stopnia za lata 2016-2017 dotyczaca badan nad metodg interferencyjng do oceny
rozszerzalnosci elementéw konstrukcyjnych wag (udziat 15%)

5.11. Wygtoszenie referatéw na miedzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych:

Iwasinska-Kowalska Olga: Liquid-filled adjustable optical wedge applied for deflection of the laser beam,
Mechatronics 2015 r. (plakat),

Iwasinska-Kowalska Olga: Metrologiczne podejscie do doboru narzedzia pomiarowego, Metrologia w Systemach
Zarzadzania, Polskie Forum I1SO 9000, Kielce Ameliowka 2013 r.,

Iwasinska Olga: Wplyw pradu zasilania na koherencje czasowg wielomodowej diody laserowej; Konferencja
Metrologia Wspomagana Komputerowo 2008 r.,

Iwasinska Olga, Dobosz Marek: Algorytm wyznaczania pozycji zerowej réznicy drog optycznych w interferometrze
do pomiaru przemieszczenia, Metrologia w technikach wytwarzania 2007 r.

5.12. Podsumowanie i ocena osiagnie¢ naukowo-badawczych habilitanta oraz Jej uznanej aktywnosci
naukowej:

Podsumowujac osiggniecia naukowo-badawcze habilitantki, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora moge
stwierdzi¢, Zze osiggniecia te sg wystarczajace i Swiadczg o jej istotnej aktywnosci naukowej. Publikacje
w czasopismach indeksowanych przez JCR sg uzupetnione wieloma pracami publikowanymi w czasopismach
z listy B MNiSW oraz referatami wygtaszanymi na migdzynarodowych konferencjach naukowych.

Dorobek naukowy dr inz. Olgi Iwasinskiej-Kowalskiej obejmuje tacznie 39, z czego 29 to prace opublikowane po
uzyskaniu stopnia doktora. Z 15 artykutbw opublikowanych w czasopismach recenzowanych o zasiegu
migdzynarodowym i krajowym , z czego 7 w czasopismach z listy JCR sumaryczny IF habilitacyjny doktorantki
wynosi 10,6, z uwzglednieniem udziatow 6,20.

Wida¢ znaczng aktywnos$¢ publikacyjng habilitantki po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, w wiekszosci
publikacje naukowe dr inz. Olgi Iwasinskiej-Kowalskiej to publikacje wspotautorskie, ale sg rowniez publikacje,
w ktorej wkiad habilitantki jest znaczny. Catosciowy dorobek naukowy $wiadczy o jej dojrzatosci naukowe;j i jej
predyspozycji wspotpracy z uznanym zespotem naukowym istniejgcym na Wydziale Mechatroniki Politechniki
Warszawskiej. Osiggniecia naukowo-badawcze dr inz. Olgi Iwasinskiej-Kowalskiej oceniam, ze sg znaczne.
Ponadto stwierdzam, Ze speniajg one wymagania dotyczace postepowania habilitacyjnego ujete przepisami
prawa.

6. Zestawienia i ocena osiagnie¢ habilitanta w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzacyjnego
oraz wspotpracy miedzynarodowe;.

6.1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach miedzynarodowych lub krajowych
(brak informacii);



6.2. Udziat w miedzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udziat w komitetach
organizacyjnych tych konferenc;ji

- Udziat habilitantki w konferencjach zostat przedstawiony w pkt. 5.11. niniejszej recenzji ponadto dr inz.
Olga Iwasinska-Kowalska petnita funkcje czionka komiteteu organizacyjnego nizej wymienionych

konferenciji:
- WESIC'07, International Conference, 5th Workshop on European Scientific and Industrial Collaboration on
promoting Advanced Technologies in Manufacturing, Warsaw, 21-22 June 2007 r.

- Metrologia w Technikach Wytwarzania, Metrologia w Technikach Wytwarzania 2011 r., Warszawa-Puttusk, 12-
14 wrzesnia 2011 r.

6.3. Otrzymane nagrody i wyrdznienia

Medal Komisji Edukaciji Narodowej 20.07.2017 r. nr 159694,

Nagroda Rektora Indywidualna 1l st. za lata 2010-2012, za osiagniecia dydaktyczne m.in. opracowanie ¢wiczen
do przedmiotu Interferometria Przemystowa.

6.4. Udziat w konsorcjach i sieciach badawczych
— brak informaciji.

6.5. Kierowanie projektami realizowanymi we wspétpracy z naukowcami z innych o$rodkow
polskich i zagranicznych, a w przypadku badan stosowanych ze wspdlpracy z
przedsiebiorcami.

— brak informacii.

6.6.  Udziat w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism
— brak informaciji.

6.7. Czlonkostwo w miedzynarodowych i krajowych organizacjach i towarzystwach

naukowych
Cztonek sekcji Inzynierii Jakosci i Diagnostyki Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej w kadencji 2007-2010 r.

6.8. Osiagnigcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki

Habilitantka prowadzi wymienione w tabeli (w kolumnie 1) przedmioty w formie (kol. 2): wyktadu (W) i projektowania
(P) lub laboratorium (L). Zajecia prowadze dla specjalnosci (S) lub ogélnowydziatowe (O) dla kierunkow
Mechatronika i Automatyka i Robotyka, co zestawiono w kol. 3. W kol. 4 podano stopien studidw i stacjonarnosé
(Nst. niestacjonarne). W kol. 5 zestawiony jest Jej wkiad w rozwoj przedmiotu.

Kolumna 1 2 3 4 | 5
515/15 W/P 0 1 50%
Interferometria 30 L S 2 80%
Przemystowa

Czujniki w 15/15 WIL S 1 100
sterowaniu %
procesem

Zaawansowane 6/6 WIL S 2 15%
Techniki

Pomiaréw

Topografii

Powierzchni

Systemy 14/8 WIP SNst | 1 100
Zapewnienia %
Jakosci




Normalizacja 15 W 0 2 100
%

Seminarium 30 P S 1
dyplomowe dla
spec.
Wspdirzednoscio
we Syst.
Pomiarowe
Podstawy 9 I 0 1
Metrologii
Podstawy 6 | 0 1 15%
Pomiarow
Wspdirzednoscio
wych

Mikro i 9 S 1
makrogeometria
powierzchni
Metrologia 9 ONst. |1
Techniczna

Publikacja popularyzatorska w czasopi$mie STAL Metale & Nowe Technologie pt. ,Przyrzady do pomiaru
konturu”. 3-4/2014

6.9. Opieka naukowa nad studentami w toku specjalizacji

- Wypromowane prace dyplomowe 35.
- Opieka nad czterema osobami studiujgcymi w trybie tzw. Indywidualnego Toku Studiow.

6.10. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora
pomocniczego z podaniem tytutow rozpraw doktorskich.

Promotor pomocniczy w przewodach doktorskich:

- dr inz. Marka Sciuby, w latach 2017-2018 na temat: Ultradzwigkowa kompensacja wptywu temperatury
powietrza na interferencyjny pomiar dtugosci, przeprowadzonym na Wydziale Mechatroniki Politechniki
Warszawskiej. Praca zostata obroniona 05.09.2018, zatwierdzona przez Rade Wydziatu Mechatroniki w dniu
19.09.2018. Doktorat nadano w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn.

- mgr inz. Olega Petruka, w latach 2016-2019 na temat: Metoda kompensacji niezrownowazenia hallotronow
cienkowarstwowych z wykorzystaniem tomografii rezystancyjnej przeprowadzonym na Wydziale Mechatroniki
Politechniki Warszawskiej. Praca zostata przyjeta w dniu 27.02.2019 r. przez Rade Wydziatu Mechatroniki,
ktora wyznaczyta recenzentow.

6.11. Staze w zagranicznych lub krajowych osrodkach naukowych lub akademickich:
- brak informacii

6.12. Wykonanie ekspertyz lub innych opracowan na zaméwienie organow wtadzy publicznej, samorzadu
terytorialnego, podmiotow realizujacych zadania publiczne lub przedsigbiorcow

Rok  Opracowania lub ekspertyza dla firmy

2018 Wspodtudziat w badaniach i ekspertyzach w zakresie pomiarow profilometrycznych dla firm
Warsaw Numeric Control, Metrolab, GE, Konsbeg

2017 Ekspertyza wzorcow chropowatosci dla firmy Oberon

2013 Pomiary i analizy matych promieni z proszkéw metali i narzedzi formujacych wykonanych technikg
szlifierskg dla POLMO, do$wiadczenia i wnioski ze wspdtpracy zostaty ujete w publikacjach.
Pomiary odchytek okragtosci dla GE

2012 Pomiary i analizy matych promieni POLMO



Opracowanie metod, badania i analizy odchytek ksztattow i chropowato$ci zwierciadet
dla Centrum Badan Kosmicznych
Ekspertyza zuzycia wzorcéw do mikrogeometrii dla LotAMS
Badania i opracowanie metod pomiaru malych wymiaréw elementow z tworzyw  sztucznych
Konsberg
2011 Badania i analizy dotyczace pomiaréw promieni ostrz skrawajacych dla firmy WestaWorks
2009 Ekspertyza dla PZL WZM dotyczaca mikrogeometrii elementow mechanicznych
2007 Ekspert w projekcie: Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych
technologii dla zrbwnowazonego rozwoju wojewddztwa mazowieckiego.

6.13. Udziat w zespotach eksperckich i konkursowych.
- brak informaciji

6.14. Recenzowanie projektéw miedzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach
miedzynarodowych i krajowych

Czasopismo Liczba recenz;ji Lata

1. Applied Optics 3 2017 - 2019,

2, Metrology and 6 2015- 2017
Measurement Systems

3. Review of Scientific 2 2018 - 2019
Instruments

4, Optics and laser in 1 2010
Engineering

5. Science Asia 1 2010

6.15. Podsumowanie i ocena dorobku dydaktycznego i popularyzacyjnego oraz wspotpracy
miedzynarodowej

Do tej oceny mozna zaliczy¢ nastepujace aktywnosci :
Od 2018 r. Opiekun specjalnosci Wspdtrzednosciowe Systemy Pomiarowe od 2018 r., w tym czasie
przeprowadzitam zmiany programowe obowigzujgce od pazdziernika 2018 .,

- Przewodniczacy komisji Egzaminéw dyplomowych na specjalnosci Wspdirzednosciowe Systemy Pomiarowe
(od 2011 r. zastepca),

- Od 2018 r. Kierownik Laboratorium Laserowych Technik Pomiarowych ,

- Od 2012 r. Petnomocnik Dziekana ds. Jakosci Ksztatcenia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,
- 0d 2012 r. Czlonek Uczelnianej Rady ds. Jakosci Ksztafcenia,

- Od 2014 r. Cztonek Wydziatowej Komisji do spraw Organizaciji i Jakosci Ksztafcenia,

- 2011- 2014 r. kierownik Laboratorium Zaawansowanych Technik Pomiaréw Wielkosci Geometrycznych,

- 2005-2008 r. Sekretarz w komisji ds. Przewodéw doktorskich w Komisji Rady Wydziatu dla dyscypliny Budowa i
Eksploatacja Maszyn na lata,

- 2002-2005 r. Cztonek Komisji rekrutacyjnej.
Dorobek dydaktyczno-popularyzatorski dr inz. Olgi Iwasifiskiej-Kowalskiej jest dos¢ zasobny i istotny. A

wspétpraca migdzynarodowa jest zauwazalna. Habilitantka wypromowata 35 dyplomantéw i jest promotorem
pomocniczym w 2 przewodach doktorskich:



Drinz. Olga Iwasinska-Kowalska ma takze osiagniecia zwigzane z dziatalnoscig recenzencka oraz wspotpracg z
przemystem poprzez wykonanie opracowan i ekspertyz dla podmiotéw gospodarczych.

Reasumujac dorobek i dziatalno$¢ dr inz. Olgi Iwasinskiej-Kowalskiej w przedstawionym zakresie oceniam
zadowalajgco.

7.  Podsumowanie i wniosek koncowy

W rezultacie przeprowadzonej oceny, a takze innych obszarow dziatalnosci osiggniecia naukowego w postaci cyklu
publikacji poswigconych nowym metodom stabilizacji przestrzennej wigzki lasera w pomiarach interferencyjnych
oraz oceny catoksztattu dorobku naukowego i dydaktycznego a takze innych obszaréw dziatalnosci dr inz. Olgi
Iwasinskiej-Kowalskiej stwierdzam, co nastepuije:

1. Tematyka przedstawionego cyklu publikacji, a takze dorobek naukowych habilitantki odnosi sie do
dziedziny nauk technicznych i dotyczy dyscypliny inzynierii mechaniczne;.

2. Osiggnigcia naukowe w postaci cyklu publikacji pt. , Metody stabilizacji wigzki przestrzennej lasera bedace
podstawa wniosku o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr inz. Olgi Iwasinskiej-Kowalskiej
stanowi istotny wkfad w rozwéj dyscypliny naukowej inzynierii mechanicznej. Postepowanie to potwierdza,
Ze wymagania stawiane osiggnieciom naukowym niezbednym do uzyskania stopnia naukowego dr hab.
zostaty w petni spetnione.

3. Dorobek naukowy oraz osiggniecia naukowe habilitantki po uzyskaniu stopnia naukowego doktora sg
Swiadectwem Jej znaczacej aktywnosci naukowe;.

4. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski a takze wspoipraca z podmiotami gospodarczymi dr inz. Olgi
lwasinskiej-Kowalskiej oceniam pozytywnie.

Na tej podstawie stwierdzam, ze dorobek dr inz. Olgi lwasinskiej-Kowalskiej spetnia wymagania okreslone
w ustawie z dnia 14.03.2003r. o stopniach naukowych i tytutach naukowych oraz stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. z 2014r. poz. 1852 oraz z 2015 poz. 249 z pdzniejszymi zmianami) w zwigzku z powyzszym
popieram wniosek o nadanie dr inz. Olgi Iwasinskiej-Kowalskiej przez rade Dyscypliny InZynieria
Mechaniczna Politechniki Warszawskiej — stopnia naukowego dr hab.

Kielce 15.01.2020r.

S fdenes

10



